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Rektor
Politechniki L.odzkiej

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytutéw na podstawie art. 18 a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003
r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2017 poz. 1789),
zwigzku z art. 179 ust. 2 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzajace ustawe - Prawo o
szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz. U. poz. 1669) z dnia 30 sierpnia 2018r., zwana dalej ustawa, informuje,
iz w dniu 21 lutego 2020 r. powotala komisje habilitacyjna, w sktad ktérej wchodza:
. przewodniczacy komisji ~ prof. Roman Barlik - Politechnika Warszawska
. sekretarz — dr hab. Michat Kaczmarek - Politechnika Lodzka
recenzent — prof. Elzbieta LeShiewska-Komeza - Politechnika tédzka
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4, recenzent — prof. Bronislaw Tomczuk -~ Politechnika Opolska
5. recenzent - dr hab. Dorota Stachowiak — Politechnika Poznariska
6. czlonek komisji — prof. Jan Szczygtowski — Politechnika Czestochowska
7. czionek komisji — prof. Pawet Witczak - Politechnika Lédzka

w celu przeprowadzenia postgpowania habilitacyjnego dr. STANISLAWA ZURKA wszczetego w dniu 10
kwietnia 2019 r.,w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie elektrotechnika. Jednoczeénie zwracamy sie
do Rektora Politechniki t.6dzkie] z uprzejma prosbg o powiadomienie, w imieniu Centrainej Komisji, ww. oséb
o powofaniu ich w sktad przedmiotowe] komisji oraz o przekazanie dokumentacji kandydata.

W zatgczeniu Centralna Komisja przekazuje dokumentacje, o ktérej mowa w art. 18a ust. 1 ustawy, w

formie papierowsj
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Do wiadomo$ci:
dr Stanistaw Zurek

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytuléow tel. 22/656-63-22

Plac Defilad 1 (Patac Kultury i Nauki, XXIV p.) fax: 22/ 656 63 28

00-901 Warszawa e-mail: kancelaria@ck.gov.pl
ck.gov.

Klauzula informacyjna dotyczgca przetwarzania danych osobowych w Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytuléw dostgpna jest

na stronie: www.ck.gov.pl



